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D)isl Blie)nlie)pies ziuf einen Blick

konsequent modulares Selektiv-Lotsystem flr
Miniwellen-L6tprozesse

Stand-Alone-System oder Inline-Anlage
Leiterplatten-/Werkstucktragerabmessungen bis 500 x 500 mm
Kreativ-Achsenfluxer

flexibler Vorheizbereich

Twin-SelectLine: zwel Loteinheiten einsetzbar

patentierte, automatische Reinigungseinrichtung fur Lotdisen
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Vorheizmodul ‘

Achsenfluxer

Kombimodul Vorheizen - Loten ‘
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Achsenfluxer

Kombimodul Vorheizen - Loten ‘

Kombimodul Vorheizen - Loten ‘




Selective | Reflow | Wave | Know-How




Selectiiiner AGHSEnT UIXer

“  Mikro-Tropfenfluxer

© mehrere Dusenkopfe, mehrere Drop Jet Dlsen ”% -
(definierter Abstand) |

" Flussmittel bis 5 % Feststo \ >

roe Taktzeitreduzierung

unterschiedliche Flussmitteltypen
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zwel Fluxer vollkommen frei programmierbar

Fiducial-Kamera im Fluxerbereich

zeitgleiches Fluxen von spiegel-
symmetrischen und symmetrischen
Nutzen

Durchsatzerhdhung

Doppel-Dusenkopf mit programmierbaren
Abstanden

Mischproduktion
unterschiedliche Flussmitteltypen

praziser Prozess bei komplizierten
Layouts mit Fiducial-Korrektur
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“  Pegelstandabfrage

“  Spruhstrahliberwachung

“ Flussmittel-
mengenuberwachung




Selectiiiner AGHSEnT UIXer

Maximale Prozesskontrolle

4 View a learn run vs. serialno

“ Head1 ¢ Head2  Head3 ¢ Head4
208,086 [~ DataPoints ¥ Learn W Run I~ Diff

Exit 208,086 (Select head
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Selectiiiner AGCHSEnT Xer:
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4 View a learn run vs. serialno

Exit 1115712 Select head
“ Head1 ¢ Head2 ¢ Head3  Head4
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des Lernlaufs liegen

Licke erkannt, z.B.
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Selectiiines VomeZnmoes i

Konvektionsvorheizung

Unterseitenheizung — Quarzstra iy B

e Oberseitenheizung — IR Strahl LR B T TR AEaNe
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Heizkreistiberwachung ND R R

Pyrometerkontrolle
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Vorheizen und Loten in einem Moc




Salaeibina: [Camnoirnocll = Vornsizozsraicn

Unterseitenheizung — Quarzstrahler

Oberseitenheizung — IR Strahler

Heizkreisiiberwachung

Exﬁ',,g Pyrometerkontrolle
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Salzeiline: <arnoirrioclil = Leotosraicr

500 x 500 mm
elektromagnetisches Pumpsystem

stabile Wellenhohe

minimale Wartung
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Twin-SelectLine

« zwei separate z-Achsen

eine Loteinheit

iy oder
2L zwel Loteinheiten
i Eﬂﬂ oder

N eine Loteimhelt und AOI



Selective | Reflow | Wave | Know-How

Salaeibine: (Lornoirriociil - Leotosraicr

Flexible Prozessfuhrung

T

normaler Produktionsmodus
- eine Lotstation
- max. LP/WT-Abmessungen:
500 x 500 mm
zwel Loteinheiten einsetzbar

. _ einfacher Wechsel 4

g /7

SYNCHRO Modus
- zwei Lotstationen
- max. LP/WT-Abmessungen

350 x 500 mm
- eine Lo6teinheit je Lotstation
Patented einsetzbar
by SEHO

L
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Selectilines KOMPIMBE U FEN R0 IHENRSI 611

Flexible Prozessfuhrung

Synchro Konzept - extrem effektiv

Beispiel fur 8 Lotverbindungen
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Selectilines KOMPIMBE U FEN R0 IHENRSI 611

Flexible Prozessfuhrung

Synchro Konzept - extrem effektiv

Beispiel fur 8 Lotverbindungen

Patented by SEHO
4 it R . %
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eiten sind auf der gleichen xy-

en z-Achsen installiert, wahrel d das L6
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Selectilines KOMPIMBE U FEN R0 IHENRSI 611

Flexible Prozessfuhrung

Synchro Konzept - extrem effektiv

Beispiel fur 8 Lotverbindungen
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Selectilines KOMPIMBE U FEN R0 IHENRSI 611

Flexible Prozessfuhrung

Synchro Konzept - extrem effektiv

Beispiel fur 8 Lotverbindungen

Patented by SEHO
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en z-Achsen installiert, wahrend das Lotprogre
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Selectilines KOMPIMBE U FEN R0 IHENRSI 611

Flexible Prozessfuhrung

Synchro Konzept - extrem effektiv

Beispiel fur 8 Lotverbindungen

Patented by SEHO
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Selectilines KOMPIMBE U FEN R0 IHENRSI 611

Flexible Prozessfuhrung

Synchro Konzept - extrem effektiv

Beispiel fur 8 Lotverbindungen

Patented by SEHO
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Salaeilinz: Komoirnoclul = Lotosraicr

hochprazise und wartungsarm

belotete Lotdlsen (360° abfliel3end)

nicht belotete Lotdisen (mit Lotfluss zu einer Seite)
- fur Einzelpunkt-Applikationen
- far Pinreihen (mit Slope Transport)
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Salzeilin: Karnoimoclul = Leioaraich

- typischer Zustand einer Dise nach einigen Stunden
- erfordert Reinigung und Aktivierung (bisher manuell!)
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Ultraschallreinigung fir belotete Létdiisen
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Lotfluss bei nicht
optimaler Benetzung

B

¥

Verunreinigte Lotdlsen beeinflussen die
Reproduzierbarkeit der Prozesse enorm
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Ultraschallreinigung fir belotete Létdisen
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“  lost Ruckstande von der Lotduse und sorgt far
eine erneute, vollstdndige Benetzung

“ automatischer Prozess ohne
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Produktionsunterbrechung

" maximale Prozesssicherheit

= deutlich langere Dlsen-Standzeit
“  Reinigungszyklen programmierbar
“  hohere Anlagenverfigbarkeit

“  schonende Reinigung
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kompakte SPS mit integrierter
CNC-Steuerung

Bedienung Uber Touch-Display

leistungsstarke Software — einfache Bedienung
frei konfigurierbare, komfortable Benutzerfliihrung
Produkt-1D-Betrieb

Anbindung an uUbergeordnetes Host-System
Teachprozess ONLINE oder OFFLINE
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Salaeilines: Vudmezle ProZassikorntrolle

'+ Baugruppentberwachung

'l '« Uberwachung der Fluxerfunktion

'« Echtmengentberwachung flr Drop Jet Fluxer

'+ Heizkreistiberwachung

'« Uberwachung der Vorheiztemperatur

'+« Automatische Lagekorrektur Uber Fiducial-Erkennung
'« Automatische Z-H6hen-Korrektur

'« Lotniveauliberwachung

'+ Wellenh6henregelung
* Prozessvisualisierung
'+ AOI — Automatische Optische Inspektion

'« MES / Traceability

Online Teachen
Offline Teach Programm
mcS — Machine Communication Server

Fernwartung
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v Stand-Alone-System

Durchlaufanlage
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SelectLine comozisi FlLEr- /[ Lotosraich auf sinem Achsensysiem)

W eine Loéteinheit
| oder
| ﬁ}: zwei Loteinheiten
il oder

eine Loteinheit und AOI




Selectiiine CompactaV O El

Unterseitenheizung (Standard)
Quarzstrahler

Oberseitenheizung (Option)
IR-Heizung

Heizkreistiberwachung

Pyrometerregelung



hochste Flexibilitat

modular erweiterbar, auch in der Compact-Variante
Kreativ-Achsenfluxer

elektromagnetische Loteinheiten

Twin-Select: zwei Loteinheiten

patentiert: Synchro-Konzept

patentiert: Ultraschallreinigung fur belotete Dusen
Slope-Transport: auch unbelotete Lotdlsen einsetzbar
AOIl im Prozess integrierbar

100 % Prozesskontrolle

Rucktransport der BG/WT's unter der Anlage



